EMERSON news release

Emerson stellt vollstandige Palette von Hochtemperatur- Durchflussmesssystemen in Coriolis-
Technologie vor

Emersons neue Hochtemperatur-Sensoren der F-Serie von Micro Motion bieten hohe Messgenauigkeit auch
bei hohen Temperaturen und sind selbstentleerend.

Emerson Process Management hat seine Familie der Durchflussmesssysteme in Coriolis-Technologie mit
der Integration der Hochtemperatur-Version der Micro Motion F-Serie vervollstandigt. Die Modelle F025,
FO50 und F100 sind jetzt in Edelstahl oder in Hastelloy erhaltlich. Alle Geréte sind bis 350 °C zugelassen
und bieten hochgenaue Messungen im kompakten, selbstentleerenden Design.

Gemeinsam mit den Hochtemperatur-Ausfihrungen der
ELITE™ Baureihe deckt die neue F-Serie den Bereich der
Nennweiten von 6 mm bis 100 mm (1/4* bis 4“) fur
Hochtemperaturanwendungen bei Micro Motion ab.

Als Materialien stehen Edelstahl (316L) oder Hastelloy C-22
(bis 80mm / 3*) zur Verfiigung.

Die Messumformer sind Uber eine flexible

Hochtemperaturverbindung mit dem Sensor verbunden um

= sie vor zu hohen Prozesstemperaturen zu schiitzen. Das

: bedeutet auch, dass der Kunde unter allen Messumformer
Varianten frei wahlen kann.

= Die Hochtemperatur-Ausfuhrung der F-Serie von Micro

% Motion in Coriolis-Technologie sind besonders geeignet fur

raue Prozessumgebungen und Anwendungen, wie die

y | ' g Raffination von schwerem Rohol, wo andere Durchfluss-
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w—  © MicroMotion Fm <TTL | ;’?.'_".:%' Messgerate nicht fur die hohen Temperaturen des

v ! Prozessmediums ausgelegt sind. Andere Anwendungen mit

hohen Temperaturen sind die Herstellung und

Weiterverarbeitung von Asphalt, Bitumen, Monomeren,

/ Polymeren, Wachs und Ol, deren Temperaturen schwer zu
— regeln und unter einer vorgegebenen Temperaturgrenze zu

halten sind.

Mit den Micro Motion Hochtemperatur-Messsystemen in Coriolis-Technologie kdnnen Anwender schwere

Raffinadeprodukte bei h6heren Temperaturen in produktiveren und besser wiederholbaren Prozessen verar-

beiten. Und weil Micro Motion Hochtemperatur-Messgeréte in einem weiteren Temperaturbereich arbeiten,

besteht kein Grund, die Temperaturen nach oben zu begrenzen.

Diese Ausfuhrungen wurden speziell fur sehr hohe Prozesstemperaturen und Zuverlassigkeit entwickelt.

Auch in Hochtemperaturanwendungen kénnen Anwender nun durch effizienteren Materialeinsatz und gerin-

gere Betriebskosten die Ausschdpfung ihre Anlage erhdhen.

Waéhrend die Genauigkeit aller anderen Coriolis-Messgerate vom aktuellen Durchfluss abhéngt, ist aus-

schlieRlich die der Micro Motion Messgerate mit MVD-Technologie unabhéngig vom aktuellen Durchfluss

und liefert die spezifizierte Genauigkeit bei jedem Durchfluss Giber den gesamten typischen Bereich. So wird

erreicht, dass die Messgerate der Micro Motion F-Serie mit modernem Sensordesign und patentierter MVD-

Technologie Uber den gesamten Durchflussbereich genauer sind als jedes andere Coriolis-Messgerét in der

Kompaktklasse.

Die neuen Hochtemperatur-Durchfluss-Messgerate von Micro Motion in Coriolis-Technologie sind Bestand-
teil der breiten Palette intelligenter, digitaler Feldgerate von Emerson, die in der digitalen PlantWeb® Anla-
genarchitektur die Effizienz der Produktionsanlage um 2 % und mehr verbessern. Erméglicht wird dieses
durch Asset-Optimierung, Prozessautomatisierung und Management Execution Systeme (MES). Weitere
Einsparungen, eine erhdhte Verfligbarkeit der Anlage, hdhere Sicherheit und besserer Umweltschutz wer-
den erreicht, wenn die Messgeréte in die PlantWeb-Architektur integriert werden.



